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產業創新條例第 10條之 2施行效益說明 

一、前言 

臺灣長期深度參與全球產業供應鏈分工體系，憑藉

高度專業化之產業結構與關鍵技術能量，形塑具備國際

競爭力且難以取代之產業價值，成為全球經貿體系中不

可或缺的重要環節，尤其在科技領域，從半導體與 ICT到

AI 應用，持續扮演關鍵角色。為因應國際競爭新局，強

化我國產業韌性並鞏固在全球供應鏈之關鍵地位，延續

全球高科技供應鏈的核心角色，確保全球 AI發展安全與

穩定，政府有必要透過制度性誘因，鼓勵企業持續投入前

瞻技術研發及先進製程設備投資。  

基此，政府於《產業創新條例》增訂第 10條之 2（以

下簡稱本條文），並自 112 年 1 月 19 日施行，透過提供

具規模與門檻之投資抵減機制，引導關鍵企業加大在臺

投資，確保我國在次世代關鍵技術與供應鏈布局中持續

居於領先地位。 

二、法規內容 

本條文規定於我國境內進行技術創新且居國際供應

鏈關鍵地位之公司，符合當年度研發費用及研發密度比

率達一定規模、當年度有效稅率未低於一定比率（15%）

等適用要件者，得就當年度前瞻創新研發支出 25%，抵減

當年度應納營利事業所得稅額。除了前開要件外，公司當

年度購置自行使用於先進製程之全新機器或設備達一定

規模者，得以支出金額 5%抵減當年度應納營利事業所得
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稅額。 

依據本條文第 6 項授權規定，經濟部會同財政部於

112年 8月 7日訂定公司前瞻創新研究發展及先進製程設

備支出適用投資抵減辦法，就本條文適用要件之門檻，明

定研發費用達 60 億元、研發密度達 6%、先進製程之全

新機器支出總額達 100 億元等；並訂定申請程序、支出範

圍及相關事項規定，以利公司申請適用。 

為審理申請案，本部依前開辦法規定邀集產官學等

成立審查小組，其中半數委員屬專家學者，分別就公司所

提的研發計畫及設備投資計畫來審理，審查意見供國稅

局後續審核之參考。另為因應國內外產業環境變化，每 2

年邀請相關產業界、學術界、研究機構與政府機關代表檢

討前瞻創新研究發展適用領域及居國際供應鏈關鍵地位、

前瞻創新研究發展、先進製程之全新機器或設備之定義。

故本部於 112年 8月 14日所公告之前瞻創新研究發展適

用領域，已於今（114）年檢討修正並於 114 年 10 月 23

日公告該適用領域，包括半導體、電動化車輛、通訊、顯

示器及其他經審查小組同意之領域項目，將於明（115）

年度起適用。 

三、效益說明 

在全球競爭日益激烈的情勢下，鞏固我國產業於全

球供應鏈中的關鍵地位至為重要。半導體、電動車輛、通

訊及顯示器等均為未來科技與產業發展之核心領域，相

關企業須持續投入前瞻性研究發展，並擴大先進製程設

備之投資，方能持續於全球供應鏈中扮演關鍵角色。 



3 

本部產業發展署受理 113年度案件皆屬半導體產業，

在前瞻創新研發方面，國內業者在 AI浪潮下積極投入領

先技術之研發活動，如先進微影與光罩技術、先進封裝技

術、HPC/AI 應用、系統級封裝等；亦有投入成熟製造技

術之創新應用研發活動，如影像處理、無線傳輸、穿戴性

裝置等領域，在產業供應鏈中提升技術及布局，對於提升

我國半導體產業的國際競爭優勢有所助益。  

另在先進製程設備方面，業者購置機器設備主要用

於升級先進製程、先進封裝、測試、光罩、特殊製程產能

等；為使生產流程更具效率與穩定運作，在擴廠或擴大產

線時，廠區亦整合智慧化裝置、邊緣運算、機器人等，進

行數位升級，除可強化公司本身競爭力外，也帶動材料、

設備等廠商開發關鍵材料及設備，有助於國內供應鏈與

合作廠商發展。 

本條文透過具規模門檻且兼顧財政紀律之租稅優惠

設計，旨在有效引導具國際供應鏈關鍵地位之公司，持續

將前瞻創新研發及先進製程設備投資布局於國內。在確

保運用政府資源的同時，亦可藉由擴大投資帶動產業成

長，促進產業發展，再進一步強化整體產業韌性，並鞏固

我國於全球供應鏈中的戰略地位，以使我國高科技產業

可穩定發展與成長。 

四、結語 

《產業創新條例》第 10 條之 2 係我國因應全球供應

鏈重組與科技競爭所採取之關鍵政策工具之一。為因應

市場快速變化，本部於今(114)年檢討產業適用領域等範
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疇，確保政策貼近產業需求並接軌國際發展趨勢。未來期

盼更多具備國際供應鏈關鍵地位之企業，持續加大在臺

前瞻創新研發與先進製程設備投資，攜手政府共同打造

具高度韌性、競爭力與永續發展潛力之關鍵產業體系，鞏

固我國在全球供應鏈中的戰略地位。  


